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内容概要

表面和薄膜科学是微电子、光电子和磁工业的物理基础，是现代社会技术进步的科学保证。在微观以
至原子水平上研究和操纵表面让我们能够理解许多具有重要技术意义之器件的制作与运行。本书关注
发生在表面和薄膜中的物理过程，详细介绍了与表面和薄膜相关的物理过程，包括热力学与运动学的
理论基础，洁净表面的制备和表面的表征与分析技术，表面吸附与脱附过程，金属和半导体表面性质
，外延生长和薄膜器件的表面过程等等内容。
　　本书是作者积长期在欧洲和美国的大学从事电子显微学和表面科学的研究与教学实践的丰富经验
而写成的，是一本优秀的研究生教科书。本书叙述条理清楚，语言流畅，
每章末有习题和相关的参考文献，书末给出了大量的参考文献，附录中介绍了查阅相关资料的互联网
网址。
　　读者对象：物理学、化学、材料科学和材料工程方面的科研人员和研究生。

　　此书为英文版！
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